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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.4. 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Программа 2.4.1. Актуальные вопросы оптико-информационных технологий 
 
 

Учеными Конструкторско-технологическо-
го института научного приборостроения раз-
работан первый в России оптический нано-
профилометр, основанный на частичном ска-
нировании коррелограмм. Его отличительны-
ми особенностями являются большое попереч-
ное поле измерения, высокая скорость измере-
ний, простота и надежность эксплуатации, вы-
сокие технические характеристики. Нанопро-
филометр включает в себя интерферометр Лин-
ника, ПЗС-камеру, контроллер управления пье-
зокерамикой и компьютер. Созданный макет 

нанопрофилометра для бесконтактных измере-
ний нанорельефа поверхности имеет разреше-
ние по глубине не хуже 1 нм (рис. 24). 

В том же Институте совместно с инжене-
рами «АЛРОСА» разработан, создан и испытан 
автомат, предназначенный для высокопроиз- 
водительной сортировки алмазов по цвету 
(рис. 25). В автомате используются видеотех-
нологии (получение и обработка изображений 
в реальном времени), а также высокоскорост-
ные помехоустойчивые алгоритмы для дости-
жения требуемых достоверности и точнос- 

 

 

 
Рис. 24. Измеренный 3D-нанорельеф калибра ше-

роховатости. 
 Рис. 25. Общий вид автомата сортировки алмазов. 

 

 
Рис. 26. Измерительные датчики (а) и стойка питания и связи с датчиками (б) цехового комплекса контроля. 
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ти контроля цветовых характеристик 3D-
объектов. 

В Конструкторско-технологическом ин-
ституте научного приборостроения разработа-
ны научно-технические предпосылки высоко-
скоростного контроля в реальном времени фор-
мы крупногабаритных трехмерных изделий с 
помощью системы перепрограммируемых рас-

пределенных оптоэлектронных датчиков рас-
стояния. На их основе впервые в стране разра-
ботан конкурентоспособный программируе-
мый цеховой комплекс контроля в реальном 
времени формы ответственных крупногаба-
ритных 3D-изделий (габаритами несколько де-
сятков метров) с погрешностью измерения ме-
нее 50 мкм (рис. 26). 

 


